: PARIS-SACLAY

ACCREDITATION 2020 - 2025
Année universitaire 2022/2023

LICENCE GENERALE

Intitulé de la mention : Sciences Pour |'Ingénieur

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MENTION

1) Accés en cours de cursus :

En entrée en L2 : étudiants en réorientation aprés une premiere
année de classe préparatoire ou de licence scientifique ou
technologique, ou un BTS

En entrée en L3 : étudiants en réorientation ou en poursuite d’étude
aprés un DUT

2) Passelles :

Des réorientations sont possibles :

- En fin de premiere année vers d'autres licences scientifiques ou
techniques, vers des DUT ou BTS

- En fin de deuxiéme année vers d'autres licences scientifiques ou
techniques, vers des écoles d'ingénieur ou des licences
professionnelles

3) Dispositions pédagogiques spécifiques a

la mention :

4) Stage obligatoire hors formation par
apprentissage :

Stage de 8 semaines a l'issue de la L2

5) Période en entreprise pour les
formations par apprentissage :

Le rythme d'alternance est globalement de 2 jours université / 3 jours
entreprise au premier semestre, et 3 jours université / 2 jours
entreprise au deuxieme semestre. Ce qui représente environ 1100h en
entreprise sur I'année.

6) Stage facultatif :

Le stage facultatif peut étre effectué par tout étudiant de licence en
dehors des périodes de cours. Ce stage doit s’inscrire dans le respect
des dispositions de la loi n°® 2014-788 du 10 juillet 2014 et de ses
décrets d’application. Par ailleurs, ce stage doit étre en adéquation
avec le projet personnel et professionnel de I'étudiant ainsi qu'avec
les objectifs de la formation. Ce stage donnera lieu a la désignation
d'un enseignant référent et sera évalué uniquement sous la forme
d’un rapport. Si cette évaluation est positive, 2 ECTS seront attribués a
I'étudiant. Ces ECTS seront des ECTS supplémentaires et ne pourront
en aucun cas se substituer aux ECTS nécessaires pour la diplomation.
Ce stage sera mentionné dans le supplément au diplome.

I




université

vr un|vers|té. ACCREDITATION 2(
PVIY sy Année universitaire .

LICENCE GENE

Intitulé de la mention : Scien

MESURES TRANSI

Dans le cadre de I’évolution de la maquette des enseignements, des m:
- Au sein de chaque semestre, les notes obtenues a des unités d’enseig
encore présentes dans la nouvelle maquette, sont conservées et comp
- S'agissant des notes obtenues a des UE validées qui n’existent plus d

5 les notes ne sont pas conservées et ne donnent lieu a aucune équiv
pourront étre étudiées par le jury, les responsables de filiéres ou de pai

=5 Les notes sont reportées dans les UE de la nouvelle maquette conft

Direction de I'Offre de Formation
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020 - 2025
2022 / 2023

:RALE

ices Pour I'Ingénieur

ITOIRES

esures transitoires sont établies selon les principes suivants :
yjnement (UE) validées avant le changement de maquette et
itabilisées avec les coefficients de la nouvelle maquette .
lans la nouvelle maquette , deux cas peuvent se présenter :
/alence de droit. Toutefois, les situations individuelles

rcours et le responsable de mention.

ormément au tableau de correspondance ci-dessous.
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Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

ACCREDITATION 2020 - 2025
MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Année universitaire 2022 / 2023

L]
universite

PARIS-SACLAY

§évrq

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 1ére année - Semestre 1
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC
Volumes horaires Modalités de contréle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / i ECTS Coef Note Type de contrdle Type de contrle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
GD11 Socle fondamental 1 28 0 48 0 : 76 0 76 8
| M de 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED111  |Analyse réelle Obligatoire 10 18 | 2 28 3 3 50 e‘j/":ﬂ;‘teloni 50 Partiel écrit 100 | Mex(Par 'ZVS:CS @ artiel ses
| M de2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED112  |Algébre linéaire Obligatoire 10 18 I 28 28 3 3 50 e‘:,yjzzsoni 50 Partiel &crit 100 | Max(Par 'Z\f:: @ artietses
I M de (1DS et Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED113  |Physique Obligatoire 8 12 | 20 20 2 2 50 OZirg]:uri:bm) | 50 Partiel écrit 100 | Mex(Par 'ZVS:CS @ artiel ses
1
GD12 Socle disciplinaire 1 26 0 30 16 | 72 0 72 6
1 , ,
. . . M de 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED121  [Structure de la matiére Obligatoire 10 14 | 24 24 2 2 50 e‘:,yjzzsoni 50 Partiel &crit 100 | Max(Par 'Z\f:: @ artietses
']
I - -
M 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED122  |Electricité générale Obligatoire 8 8 g8 | 24 24 2 2 50 évaluZZi(e):neet(ZTP) 50 Partiel écrit 100 | Mex(Par 'ZVS:CS @ artiel ses
1
L]
M 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED123  |Informatique et algorithmes Obligatoire 8 8 g 1 24 24 2 2 50 évalu;’éz:”;(ﬂp) 50 Partiel &crit 100 | Max(Par 'Z\f:: @ artietses
|
GD13 Formation de I'ingénieur 1 20 0 20 32 1 72 0 72 9
|
I M 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED131 Représentation graphique du réel Obligatoire 4 4 16 | 24 24 3 3 50 évalu:/izr:mn;(zlw) 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSCC) artiel ses
|
M 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED132 Circuits et composants passifs Obligatoire 8 8 8 : 24 24 3 3 50 évalu:ézznjc(ZTP) 50 Partiel écrit 100 ax (par IE;VS:CSCC) artietses
M 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED133 Systémes logiques Obligatoire 8 8 8 I 24 24 3 3 50 , Oy_enne( 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
| évaluation et 2 TP) avec CC)
GT11 Formation transversale et linguistique 1 8 0 38 0 : 46 0 46 6
M 3 écritset 1
UET111  |Anglais 1 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 °VZ::;c§paif;'nje 100 Partiel &crit
UET112 Remise a niveau Obligatoire 8 20 : 28 28 4 4 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
GO11 Formation d'ouverture 1 0 0 30 0 : 30 0 30 2
Emulateur (obligatoire pour les "Oui si" |
UEO111 . ( & P Obligatoire 30 | 30 30 2 2
uniquement)
|
GP11 PPEI 1 2 0 4 0 I 6 0 6 1
|
UEP111 Identification des compétences Obligatoire 2 4 | 6 6 1 1 100 Dossier 100 Dossier
Total volume horaire des "oui" 84 0 140 48 ! 272 0 272 30 30
Total volume horaires des "oui si" 84 0 170 48 : 302 0 302 32 32
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Direction de I'Offre de Formation

ACCREDITATION 2020 - 2025 Réglementation et pilotage opérationnel

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

K. 4 -.
SEYEY [umrarsits

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 1ére année - Semestre 2
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC
Volumes horaires Modalités de contréle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / | ECTS Coef Note Type de contrdle Type de contréle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ) ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
GD21 Socle fondamental 2 20 0 36 0 : 56 0 56 8
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED211 Nombres et fonctions complexes Obligatoire 10 18 | 28 28 4 4 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'ZVS:CSC’C) artiet ses
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED212 Courbes et surfaces linéaires Obligatoire 10 18 | 28 28 4 4 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZ::CSC'C) artiet ses
1
GD22 Socle disciplinaire 2 24 0 32 16 | 72 0 72 6
1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED221 Statique du solide Obligatoire 8 16 | 24 24 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVSeecSCé:) artiet ses
1 - ; , ,
M 1 luat t 2 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED222  |Circuits en régime sinusoidal Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 ovenne ( f: uation 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'Z::CSCC) artietses
']
I - - -
M 1 évaluat t 2 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED223 Architecture des ordinateurs Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 oyenne ( f:)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'ZVS:CSCC) artiet ses
1
1
GD23 Formation de I'ingénieur 2 26 0 22 72 | 120 0 120 9
[ |
L
T . . N . . M 1 évaluati t5 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED231 Modélisation cinématique d'un systeme Obligatoire 8 12 20 | 40 40 3 3 ovenne ( f;)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSCC) artielses
|
I M 1 évaluation et 5 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED232  |Electronique générale Obligatoire 10 10 20 | 40 40 3 3 ovenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
| TP) avec CC)
UED233 Algorithmique Obligatoire 8 32 : 40 40 3 3 100 Mini projet 100 Mini projet
GT21 Formation transversale et linguistique 2 0 0 18 18 : 36 0 36 4
M 2 ; 1 écrit et .
UET211  |Anglais 2 Obligatoire 18 I 18 18 2 2 100 | Movenne (2 oraux; 1 écrite 100 Ecrit
| 1 participation)
. - . . M 4 évaluati t 1l Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UET212 Compétences numériques 1 (PIX) Obligatoire 18 I 18 18 2 2 50 oyenne (_ gva !Ja lon e 50 Partiel écrit 50 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
| participation) avec CC)
G021 Formation d'ouverture 1 0 0 18 0 : 18 0 18 2
UEO211 UEL (obligatoire pour les "Oui" uniqguement) | Obligatoire 18 : 18 18 2 2
GP21 PPEI 2 2 0 12 0 : 14 0 14 1
|
UEP211 Entreprenariat Obligatoire 2 12 | 14 14 1 1 100 Dossier 100 Dossier
Total volume horaire des "oui" 72 0 138 106 ! 316 0 316 30 30
Total volume horaires des "oui si" 72 0 120 106 : 298 0 298 28 28
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PARIS-SACLAY

ACCREDITATION 2020 - 2025
MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Année universitaire 2022 / 2023

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 2éme année - Semestre 3
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : Fl-FC
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / i ECTS Coef Note Type de contréle Type de contrle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ) ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
I % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve %
|
GD31 Socle fondamental 3 24 0 26 0 : 50 0 50 4 7
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED311 Equations différentielles Obligatoire 8 10 | 18 18 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVSeecSCé:) artiel ses
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED312  [Séries de Fourier Obligatoire 8 8 | 16 16 1 1 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax( a”'z::jc'c) artiel ses
1 M de (1DSet2TD Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED313 Electromagnétisme Obligatoire 8 8 | 16 16 1 1 50 ovenne et:ble) ¢ sur 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'ZVS:CSC’C) artiel ses
i
GD32 Socle disciplinaire 3 26 0 30 16 | 72 0 72 6 7
1 , ,
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED321  [Mécanique du solide Obligatoire 10 14 | 2 24 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax( a”'z::jc'c) artiel ses
']
I - -
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED322 Composants électroniques Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 Moyenne (1 évaluation et 2 TP) 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'ZVS:CSCC) artiel ses
1
1
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED323  |Circuits numériques Obligatoire 8 8 s 1 2 24 2 2 50 | Moyenne (1 évaluationet27p) | 50 Partiel écrit 100 ax( a”'z::jc'c) artiel ses
1
GD33 Formation de l'ingénieur 3 26 0 18 92 | 136 0 136 13,5 7
|
Conception des liaisons simples et procédés I Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED331 P R P P Obligatoire 8 10 20 | 38 38 4 4 50 Moyenne (1 évaluation et 5 TP) 50 Partiel écrit 100 ax {Fartiel sesZ ; Partiel ses
d'obtention I avec CC)
1
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED332 Langage et programmation Obligatoire 6 0 32 I 38 38 4 4 50 Moyenne (1 évaluation et 8 TP) 50 Partiel écrit 100 ax( ara':eSTut;esjr el ses
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED333  |Technologie Web Obligatoire 4 2 1 3 36 4 4 50 Partiel écrit 50 | MoyennedesTp | 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
| avec Autres)
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED334 Automatismes Obligatoire 8 8 8 : 24 24 1,5 1,5 50 Moyenne (1 évaluation et 2 TP) 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZ\:CSCIC) artiel ses
GT31 Formation transversale et linguistique 3 0 0 36 0 : 36 0 36 4
UET311 Anglais 3 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Ecrit
M 4 évaluation et 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UET312 Compétences numériques 2 (PIX) Obligatoire 18 I 18 18 2 2 50 oyenne (_ ,eva _ua lon € 50 Partiel écrit 50 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
| participation) avec CC)
1 option a |
GO31 Formation d'ouverture 2 Eh'oix " 10 0 18 0 | 68 0 68 2,5
|
UEO311 UEL Obligatoire 18 | 18 18 2 2
e A . I
UEO312 Préparation a I'habilitation électrique Optionnel 2 g 10 10 100 1TP 100 Partiel écrit
i
UEO313 De la conception a la fabrication Optionnel 2 8 | 10 10 100 1TP 100 Partiel écrit
1
1
UEO314 Simulation en calcul des structures Optionnel 2 8 | 10 10 0,5 0,5 100 1TP 100 Partiel écrit
1
L]
UEO315 Internet des objets Optionnel 2 g | 10 10 100 1TP 100 Partiel écrit
1
Syste t I
UEO31s  |/Sremese Optionnel 2 s I 10 10 100 17p 100 Partiel écrit
microcontroleurs 1
Total heures maquette 86 0 128 148 : 362 0 362 30 30
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ACCREDITATION 2020 - 2025
MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Année universitaire 2022 / 2023

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 2éme année - Semestre 3
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI- FA - FC) : Fl-FC
Volumes horaires Modalités de contréle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / I e Coef Note Type de contréle Type de contréle
optionnel I Total plancher
™M Cours et ) ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve %
Total volume horaire étudiant 78 0 128 116 : 322 0 322
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Réglementation et pilotage opérationnel
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Direction de I'Offre de Formation

ACCREDITATION 2020 - 2025 Réglementation et pilotage opérationnel

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

K. 4 -.
SEYEY [umrarsits

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 2éme année - Semestre 4
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Oblig.atoire/ | ECTS Coef Note Type de contrdle Type de contréle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
GD41 Socle fondamental 4 16 0 20 0 : 36 0 36 4 7
UED411  |calcul différentiel Obligatoire 8 10 : 18 18 2 2 50 | Moyenne de 2 évaluations | 50 Partiel écrit 100 | M (Pa"'j\f:cszcé;’ artiel ses2
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED412 Espaces et transformations Obligatoire 8 10 | 18 18 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSCIC) artietses
I
GD42 Socle disciplinaire 4 28 0 28 16 | 72 0 72 6 7
| - A
UED421 Thermodynamique Obligatoire 12 12 | 24 24 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 Max (Partljvseecsi,c;artlel ses2
1 - ; , ,
M 1 luat t 2 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED422  |Structures de données Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 ovenne ( fF‘,’)a uation 50 Partiel &crit 100 | Max(Par 'Z::CSC'C) artietses
']
I - - -
M 1 évaluat t 2 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED423 Logique séquentielle et machine d'états Obligatoire 8 8 I | 24 24 2 2 50 oyenne ( f:)a uation & 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'ZVS:CSCC) artiel ses
1
L]
GD43 Formation de l'ingénieur 4 30 0 34 44 | 108 0 108 12 7
i
I Moyenne (1 évaluation et 3 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED431 Résistance des matériaux Obligatoire 12 12 12 1 36 36 4 4 50 § 50 Partiel écrit 100 ’
I ) avec CC)
|
M 1 évaluati t4 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED432  |Signaux Obligatoire 8 12 16 : 36 36 4 4 50 ovenne ( fpv)a uation € 50 Partiel écrit 100 | Mex(Par 'Z\fjj @ artiel ses
M 1 évaluati 4 M Partiel 2 ; Partiel 2
UED433  |Fonctions électroniques Obligatoire 10 10 16 | 36 36 4 4 50 ovenne (1 évaluation et4 | - ¢, Partiel &crit 101 | Max (Partiel ses2; Partiel ses
| TP) avec CC)
GT41 Formation transversale et linguistique 4 6 0 18 0 : 24 0 24 3
UETA11  |Anglais 4 Obligatoire 18 I 5 18 2 2 100 | Movenne(2écritset2 100 Ecrit
| oraux)
UET412 Séminaires Obligatoire 6 : 6 6 1 1 100 Dossier 100 Dossier
GP41 PPEI 3 0 0 34 0 : 34 0 34 5
— . . . I . Moyenne (1 écrit et 1
UEP411 Valorisation des compétences Obligatoire 14 | 14 14 2 2 100 Moyenne (1 écrit et 1 oral) 100 oral)
|
UEP412 Stage ou projet Obligatoire 20 | 20 20 3 3 100 Rapport 100 Rapport
Total heures maquette 80 0 134 60 : 274 0 274 30 30
Total volume horaire étudiant 80 0 134 60 | 274 0 274
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ACCREDITATION 2020 - 2025

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023
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Réglementation et pilotage opérationnel
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Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 5
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC Intitulé du parcours type : EATI - Electronique, Automatique et Traitement de I'Information
Volumes horaires Modalités de contréle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Oblig.atoire/ | ECTS Coef Note Type de contrdle Type de contréle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
I b ype d'épreuve b ype d'épreuve b ype d'épreuve b ype d'épreuve A
I % Type d'é % |Typed'é % Type d'é % Type d'é %
GD51 Socle fondamental 5 14 0 10 12 : 36 0 36 4 7
| M 1 évaluation et 3 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED511  |Mathématiques numériques Obligatoire 6 12| 18 18 2 2 50 |Vovennel f:)a ustion €t3l - 5 Partiel écrit 100 |Max(Partiel ses @ artiel sesz avec
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED512  |Probabilités et statistiques Obligatoire 8 10 I 18 18 2 2 50 | Moyenne de 2 évaluations | 50 Partiel écrit 100 |Max (Partie Sesc'c) artielsesc avec
|
GD52 Formation de l'ingénieur 5 26 0 34 56 | 116 0 116 12 7
1 M 1 évaluation et 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED521 Dynamique des systémes Obligatoire 10 14 4 ] 28 28 3 3 50 oyenne ( f:)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Partie Sescé) artiel sesz avec
1 - ; , ,
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED522 Capteurs et acquisition de données Obligatoire 8 12 8 | 28 28 3 3 50 ovenne ( :F\)/)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Partie sesc,c) artielsesc avec
']
1 - - -
M 1 évaluation et 3 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED523 Programmation orientée objet Obligatoire 8 8 12 1| 28 28 3 3 50 oyenne ( f:)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Partie Sescc) artiel sesz avec
1
1
3 Ecrits (20, 30 et
UED524 Projet : Analyse fonctionnelle et pré-étude Obligatoire 12 1 12 12 1 1 100 5(§‘y) 100
I 0
Projet : Restitution d i I 2 Ecrits (30 et 40%
UED525 rojet : Restitution des acquis Obligatoire 20 1 20 20 2 2 100 |2 Eerits (30et40%) 100
technologiques 1 1 oral (30%)
GD53 Parcours EATI 1 20 0 16 36 : 72 0 72 6 7
\ . . M 1 évaluati t 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED531 Signaux et systemes Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 ovenne ( f;)a uation 50 Partiel écrit 100 ax (Partie sescc) artielsesc avec
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED532  |Réseaux Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 |Movennel fpv)a e Partiel écrit 100 |Max(Partiel ses © artiel sess avec
M 1 évaluati Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED533  |Outils de simulation Obligatoire 4 20 : 24 24 2 2 5o |Vovennel f;)a uationets| g, Partiel écrit 100 |Max (Partie Sesc’c)a"'e sesz avec
GT51 Formation transversale et linguistique 5 6 0 28 0 : 34 0 34 4
UETS11  |Anglais 5 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 M°ye””§r(azuj)°”“ e 100 Partiel écrit
|
UET512 Gestion de projet Obligatoire 6 10 | 16 16 2 2 100 | Moyenne de 2 évaluations 100 Partiel écrit
1 option au
GO51 Formation d'ouverture 3 cphoix 26 0 38 8 72 0 72 4
UEO511 Remise a niveau Obligatoire 6 18 I 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Patiel écrit
i Moyenne (1 DM écrit, 2 Moyenne (1 DM écrit ses2, 2 TP
UEO512 Systeémes automobiles Optionnel 8 8 s | 24 24 100 | TP, Moyenne évaluations 100 | sesl, Moyenne évaluations en TD
I en TD) sesl)
I 2 2
Di 20%, Oral 20%,
UEO513  |Systemes aérospatiaux Optionnel 12 12 | 24 24 100 'ap[‘:;ag; acn 5';/ ' 100
| 3 6
Total heures maquette 92 0 126 112 : 330 0 330 30 30
Total volume horaire étudiant 80 0 114 112 | 306 0 306
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Autres

Type d'épreuve

Rapport

Moyenne (écrit et
oral)

Diaporama 20%, Oral
20%, DS 10%, QCM
50%

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel
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Adopté par le conseil de composante le :

ACCREDITATION 2020 - 2025

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 6
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC Intitulé du parcours type : EATI - Electronique, Automatique et Traitement de I'Information
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / I ECTS Coef Note Type de contréle Type de contréle
optionnel | Total plancher
o™ Cours et ™ ToRR [ eaTotat Nbre horaire Contréle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
b ype d'épreuve b ype d'épreuve b ype d'épreuve b ype d'épreuve b ype d'épreuve
: % T d'é % T d'é % T d'é % T d'é % T d'é
- , N 1
UE Certification en langue anglaise obligatoire I
|
ormation de I'ingénieur
GD61 F ion de I'ingéni 6 0 0 0 70 | 70 0 70 9 7
Projet : mise en ceuvre de solutions 1
UED611 . ) Obligatoire 20 | 20 20 2 2 100 Concours 100 Rapport
pluritechnologiques
Projet : Argumentation de choix I
UED612 Jet: Arg Obligatoire 20| 20 20 3 3 100 Rapport 100 Rapport
technologiques .
1 — —
M 1 tet M 1 tetl
UED613  |Projet : Exposé de choix technologiques Obligatoire 30 | 30 30 4 4 100 |Movenne (1 écrite 100 ovenne (1 écrite
: 1oral) oral)
L|
GD62 Parcours EATI 2 20 0 20 32 | 72 0 72 6 7
']
Informatique industrielle et architect 0 : i i ; Parti
UED621 nforma |9ue industrielle et architectures Obligatoire 10 10 16 | 36 36 3 3 50 Moyenne (1 évaluation et 4 50 Partiel dcrit 100 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
embarquées 1 TP) avec CC)
1
M 1 évaluation et 4 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED622 Systemes d'exploitation et temps réel Obligatoire 10 10 16 | 36 36 3 3 50 oyenne ( Te:)a uation et 50 Partiel écrit 100 ax( art'z\ls:csc’c) artiel ses
1
GD63 Parcours EATI 3 32 0 32 32 1| 96 0 96 8 7
1
L]
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED631 Fonctions électroniques avancées Obligatoire 8 8 s | 24 24 2 2 50 ovenne (1 évaluation et 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
1 TP) avec CC)
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED632  [Electronique de puissance Obligatoire 8 8 s | 24 24 2 2 50 ovenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit 100 | Max(Partiel ses2; Partiel ses
1 TP) avec CC)
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED633 Asservissements Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 ovenne (1 évaluation et 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
1 TP) avec CC)
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED634  [Traitement du signal Obligatoire 8 8 g | 24 24 2 2 50 ovenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit 100 | Max(Partiel ses2; Partiel ses
| TP) avec CC)
GT61 Formation transversale et linguistique 6 6 0 18 0 : 24 0 24 3
UET611 Anglais 6 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 |Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Partiel écrit
UET612 Conférences métiers Obligatoire 6 : 6 6 1 1 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
2 options a
GO61 Formation d'ouverture 4 'Zl:oix “1 36 0 36 2 : 9 0 9 a
| Moyenne (1 DM oral, 2 TP Moyenne (1 DM oral ses2, 2 TP
UEO611 Propulsion électrique Optionnel 8 8 8 ] 24 24 2 2 100 v ) o ! 100 | sesl, Moyenne évaluations en
Moyenne évaluations en TD)
1 TD sesl)
I Synthése bibliographique Synthese bibliographique
UEO612 Culture métier Optionnel 12 12 | 24 24 2 2 100 20%, Oral 40%, DS 40% 100 ses120%, Oral ses1 40%,
| DS ses2 40%
1 M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UEO613  [Systemes coopératifs Optionnel 8 8 8 | 24 24 2 2 50 oyenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit 100 | Max(Partiel ses2; Partiel ses
TP) avec Autres)
i - - - —
R . . M 1 luat t 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UEO614 Essais, contrdles et protections Optionnel 8 8 8 ] 24 24 2 2 50 ovenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
. TP) avec Autres)
I
Total heures maquette 94 0 106 158 358 0 358 30 30
Total volume horaire étudiant 74 0 86 150 | 310 0 310
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Direction de I'Offre de Formation

ACCREDITATION 2020 - 2025 Réglementation et pilotage opérationnel

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

K. 4 -.
SEYEY [umrarsits

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 5
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI - FC Intitulé du parcours type : GM - Génie Mécanique
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Oblig.atoire / | ECTS Coef Note Type de contréle Type de contréle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ) ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
GD51 Socle fondamental 5 14 0 10 12 : 36 0 36 4 7
UED511  |Mathématiques numériques Obligatoire 6 12 : 18 18 2 2 50 | Movenne “f:f'“at"’” 3l 5 Partiel écrit 100 | M (Part'j\f:cszcé; artiel ses2
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED512  |Probabilités et statistiques Obligatoire 8 10 I 18 18 2 2 50 | Moyenne de 2 évaluations | 50 Partiel écrit 100 | Max(Par 'Z::CSC'C) artietses
1
GD52 Formation transversale de l'ingénieur 5 26 0 34 56 | 116 0 116 12 7
| p - - —
UED521 Dynamique des systémes Obligatoire 10 14 4 ] 28 28 3 3 50 Moyenne uf:)aluat'on etd 50 Partiel écrit 100 Max (Partlj\f:csié;art'el ses2
1 - . , ,
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED522 Capteurs et acquisition de données Obligatoire 8 12 8 | 28 28 3 3 50 oyenne ( f;)a uation € 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSCIC) artietses
']
I - - - —
UED523 Programmation orientée objet Obligatoire 8 8 12 1| 28 28 3 3 50 Moyenne uf:)aluat'on ets 50 Partiel écrit 100 Max (Partlj\f:csié;art'el ses2
1
1
3 Ecrits (20, 30 et
UED524 Projet : Analyse fonctionnelle et pré-étude Obligatoire 12 1 12 12 1 1 100 5(§‘y) 100 Rapport
I 0
Projet : Restitution des acquis I 2 Ecrits (30 et 40% Moyenne (écrit et
UED525 Jet: Re g Obligatoire 20 1 20 20 2 2 100 ( ‘) 100 yenne
technologiques 1 1 oral (30%) oral)
GD53 Parcours GM 1 24 0 24 24 : 72 0 72 6 7
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED531 Commande numérique et contrdle Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 oyenne ( f;)a uation et 50 Partiel écrit 100 ax( art'z::jc’c) artiel ses
UED532 Construction mécanique Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 Moyenne (1:’;’:|uat'°n et2 50 Partiel écrit 100 Max (Partljjjcsié;art'el ses2
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED533  |Résistance des matériaux Obligatoire 8 8 s 1 5 24 2 2 5o | Movenne (1évaluationet2 | Partiel écrit 100 | ax(Partiel ses2; Partiel ses
| TP) avec CC)
GT51 Formation transversale et linguistique 5 6 0 28 0 : 34 0 34 4
UETS11  |Anglais 5 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 M"ye””jrfui)”'ts e 100 Ecrit
|
UET512 Gestion de projet Obligatoire 6 10 | 16 16 2 2 100 Moyenne de 2 évaluations 100 Partiel écrit
1 option au 1
GO51 Formation d'ouverture 3 cphoix 26 0 30 16 I 72 0 72 4 4
|
UEO511 Remise a niveau Obligatoire 6 18 I 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Patiel écrit
1
UEO512 Organisation et gestion de production Optionnel 12 12 | 24 24 100 Partiel écrit 100 Patiel écrit
i 2 2
UEO513 Dessin, culture design Optionnel 8 16 | 24 24 100 Mini projet 100 Mini projet
[ |
L|
Total heures maquette 96 0 126 108 | 330 0 330 30 30
Total volume horaire étudiant 88 0 126 | 92 | 306 0 306
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Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

ACCREDITATION 2020 - 2025
MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Année universitaire 2022 / 2023

L]
universite

PARIS-SACLAY
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Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 6
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC Intitulé du parcours type : GM - Génie Mécanique
Volumes horaires Modalités de contréle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / | ECTS Coef Note Type de contrle Type de contrdle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Typed'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve %
. . o I
UE Certification en langue anglaise obligatoire |
i
GD61 Formation de l'ingénieur 6 0 0 0 70 | 70 0 70 9 7
Projet : mi de soluti !
UED611 roJet : mise en ceuvre de solutions Obligatoire 20 | 20 20 2 2 100 Concours 100
pluritechnologiques 1
Projet : Argumentation de choix .
UED612 Jet: AT Obligatoire 20 1 2 20 3 3 100 Rapport 100
technologiques 1
L]
M 1 écrit et
UED613 Projet : Exposé de choix technologiques Obligatoire 30 | 30 30 4 4 100 oyenlnzlr(al)em € 100
1
GD62 Parcours GM 2 24 0 28 20 | 72 0 72 6 7
|
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED621 Mécanique des solides déformables Obligatoire 10 14 | 24 24 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par IzVS:CSCC) artiel ses
|
UED622  |Vibrations linéaires Obligatoire 8 8 g | 2 24 2 2 5o | Movenne(lévaluationet2 | o | o i ecrit 100 | Max(Partiel ses2; Partiel ses2
| TP) avec CC)
M 1 évaluati Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED623  [Procédés d'obtention Obligatoire 6 6 nl 24 2 2 50 ovenne (1 évaluationet3 | . Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2; Partiel ses
| TP) avec CC)
GD63 Parcours GM 3 30 0 34 32 : 96 0 96 8 7
UED631 Caractérisation des matériaux Obligatoire 8 8 8 I 24 24 2 2 50 Moyenne (1 évaluation et 2 50 Partiel écrit 100 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
| TP) avec CC)
M 1 évaluation et 4 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED632  [Méthode des éléments finis Obligatoire 14 18 6 1 g 48 4 4 50 oyenne (1 évaluation et 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2; Partiel ses
I TP) avec CC)
| M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED633  |Eléments de machines Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 oyenne (1 évaluation e 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
) avec CC)
1
GT61 Formation transversale et linguistique 6 6 0 18 0 I 24 0 24 3
|
UET611 Anglais 6 Obligatoire 18 | 18 18 2 2 100 | Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Ecrit
|
UET612 Conférences métiers Obligatoire 6 | 6 6 1 1 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
L
2 options a g
GO61 Formation d'ouverture 4 ’Zh'oix “1 16 0 24 s6 | 9 0 9 4 4
i — , ,
1 éval 2 2; | ses2
UEO611 Mise en ceuvre des tbles Optionnel 8 8 8 | 24 24 2 2 50 Moyenne (1 évaluation et 50 Partiel écrit 100 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses
1 TP) avec CC)
]
UEO612 Travaux d'application Optionnel 24 | 24 24 2 2 100 Mini projet 100
1
UEO613 Compléments mécaniques Optionnel 8 16 | 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
|
UEO614 Infographie Optionnel 24 : 24 24 2 2 100 Mini projet 100
Total heures maquette 76 0 104 178 | 358 0 358 30 30
Total volume horaire étudiant 76 0 104 130 : 310 0 310



Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

/
L
CRVIY | ymversite

Autres

Type d'épreuve

Rapport

Rapport

Moyenne (1 écritet 1
oral)

Mini projet

Mini projet
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Direction de I'Offre de Formation

ACCREDITATION 2020 - 2025 Réglementation et pilotage opérationnel

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

\.’ : - ]
SEVIY [umyersie

Adopté par le conseil de composante le :

Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 5

Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur

Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI-FC Intitulé du parcours type : ISI - Ingénierie des Systémes Industriels
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / I ECTS Coef Note Type de contréle Type de contréle
optionnel | Total plancher
™ Cours et ™ Tol | Total Nbre horaire Contréle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
GD51 Socle fondamental 5 14 0 10 12 : 36 0 36 4 7
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED511  |Mathématiques numériques Obligatoire 6 12 : 18 18 2 2 50 | Moyenne (1 évaluationet3Tp) | 50 Partiel écrit 100 ax( a"'zvsjcs & artiel ses
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED512  |Probabilités et statistiques Obligatoire 8 10 : 18 18 2 2 50 Movyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'Z\f:cscé) artietses
GD52 Formation transversale de l'ingénieur 5 26 0 34 56 : 116 0 116 12 7
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED521  |Dynamique des systémes Obligatoire 10 14 4 28 28 3 3 50 | Moyenne (1 évaluationet1TP) | 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'Z\f:cscé) artietses
I Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED522  |Capteurs et acquisition de données Obligatoire 8 12 8 | 28 28 3 3 50 | Moyenne (1 évaluationet2TP) | 50 Partiel écrit 100 ax( a"'zvsjcs o artiel ses
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED523  |Programmation orientée objet Obligatoire 8 8 12 28 28 3 3 50 | Moyenne (1 évaluationet3TP) | 50 Partiel écrit 100 ax (Par 'Z\f:cscé) artietses
| 3 Ecrits (20, 30 et
UED524 Projet : Analyse fonctionnelle et pré-étude Obligatoire 12 ] 12 12 1 1 100 Sé"/), 100 Rapport
0
']
Projet : Restitution d i ' 2 Ecrits (30 et 40%
UED525 rojet : Restitution des acquis Obligatoire 20 1 20 20 2 2 100 crits (30 et 40%) 100 | Moyenne (écrit et oral)
technologiques 1 1 oral (30%)
Li
GD53 Parcours ISI 1 24 0 24 24 | 72 0 72 6 7
']
1 - -
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED531  |Informatique industrielle Obligatoire 8 8 g8 | 24 24 2 2 50 | Moyenne (1 évaluationet2TP) | 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZ\/S:cscé) artietses
1
L]
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED532 Automatismes Obligatoire 8 8 | 24 24 2 2 50 Moyenne (1 évaluation et 2 TP) 50 Partiel écrit 100 ax{ artleavs:csc,c) artiel ses
[
I Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED533  |Conception mécanique Obligatoire 8 8 g | 24 24 2 2 50 | Moyenne (1 évaluationet27P) | 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZ\/S:cscé) artielses
|
GT51 Formation transversale et linguistique 5 6 0 28 o | 34 0 34 4
|
UET511 Anglais 5 Obligatoire 18 I 18 18 2 2 100 Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Ecrit
UET512 Gestion de projet Obligatoire 6 10 : 16 16 2 2 100 Moyenne de 2 évaluations 100 Partiel écrit
1 opti
GO51 Formation d'ouverture 3 el 30 0 42 o I »n 0 72 4 4
choix 1
UEO511 Remise a niveau Obligatoire 6 18 : 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Patiel écrit
M tiel ses2 ; Partiel ses2
UEO512 Robotique industrielle Optionnel 12 12 : 24 24 50 Mini-projet 50 Partiel écrit 100 ax (par Ieavseecscé) artiel ses
I 2 2 i % 120% i % 120%
. . . I Diaporama 20%, Oral 20%, DS Diaporama 20%, Oral 20%,
UEO513 Aéronautique et espace Optionnel 12 12 I 24 24 100 10%, QCM 50% 100 DS 10%, QCM 50%
Total heures maquette 100 0 138 92 : 330 0 330 30 30
Total volume horaire étudiant 88 0 126 92 | 306 0 306
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Adopté par le conseil de composante le :

ACCREDITATION 2020 - 2025

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 6
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FI - FC Intitulé du parcours type : ISI - Ingénierie des Systéemes Industriels
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel 1ére session 2nde chance
Code Intitulé Oblig_atoire/ I ECTS Coef Note Type de contréle Type de contréle
optionnel | Total plancher
o™ Cours et ™ p | Total Nbre horaire Contréle continu Examen terminal Autres 2nde session Autres
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve % Type d'épreuve
- , N 1
UE Certification en langue anglaise obligatoire I
|
GD61 Formation de l'ingénieur 6 0 0 0 70 | 70 0 70 9 7
Projet : Mi de soluti 1
UED611 rojet : Mise en ceuvre de solutions Obligatoire 20 | 2 20 2 2 100 Concours 100 Rapport
technologiques
Projet : Argumentation de choix I
UED612 Jet: Arg Obligatoire 20| 20 20 3 3 100 Rapport 100 Rapport
technologiques .
1 o —
M 1 t M 1 tetl
UED613  |Projet : Exposé de choix technologiques Obligatoire 30 | 30 30 4 4 100 |Movenne (1 écri 100 oyenne (1 écrite
1 et 1 oral) oral)
L|
GD62 Parcours ISI 2 24 0 24 24 | 72 0 72 6 7
i
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED621 Commande des systémes multi-physiques Obligatoire 8 8 8 I 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluationet2 TP)| 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSC’C) artietses
|
UED622  |Fabrication Obligatoire 3 3 3 : 24 24 2 2 50 | Moyenne (1 évaluation et 2TP)| 50 Partiel écrit 100 | M (Pa"':'\ls:cszc C)P artiel ses2
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED623 Caractérisation des matériaux Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluationet2 TP)| 50 Partiel écrit 100 ax( art'zvs:csc’c) artiel ses
GD63 Parcours ISI 3 34 0 34 28 : 96 0 96 8 7
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED631 Actionneurs et pré-actionneurs Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluationet2 TP)| 50 Partiel écrit 100 ax{ art'zvs:csc’c) artiel ses
UED632 Organisation et gestion de production Obligatoire 12 12 : 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED633  |Logistique Obligatoire 6 6 2 24 2 2 50 [ Moyenne (1 évaluation et 37P)| 50 Partiel crit 100 ax{ a"'::csc'c) artiel ses
1 ) )
[} 24 [} Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED634 Bases de données Obligatoire | 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluationet2 TP)| 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2 ; Partiel ses
8 8 8 I avec CC)
GT61 Formation transversale et linguistique 6 6 0 18 0 : 24 0 24 3
UET611 Anglais 6 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Ecrit
UET612 Conférences métiers Obligatoire 6 : 6 6 1 1 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
GO61 Formation d'ouverture Zoptionsau | 0 32 VRN B 0 9 4 4
choix ]
Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UEO611 Intégration des robots industriels Optionnel 12 12 : 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluation et 3 TP) 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:SCIC) artiel ses
I Synthese
Synthése bibli hi 20% bibli hi 1
UEO612  |Culture métier Optionnel 12 12 | 24 24 2 2 100 |°YMHhese piblographiaue 5, 100 Iollographique ses
I Oral 40%, DS 40% 20%, Oral ses1 40%, DS
I ses? 40%
UEO613 Projet de robotique industrielle Optionnel 24 | 24 24 2 2 100 Mini projet 100 Mini projet
i - ,
2; 2
UEO614 Essais, controles et protections Optionnel 8 8 8 | 24 24 2 2 50 |Moyenne (1 évaluation et 2 TP) 50 Partiel écrit 100 Max (Pameal\f:sc’c)’)amel ses
1
I
Total heures maquette 84 0 108 166 | 358 0 358 30 30
Total volume horaire étudiant 64 0 88 158 | 310 0 310
]
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ACCREDITATION 2020 - 2025

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel
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Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 5
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FA-FC Intitulé du parcours type : Sciences Pour I'lngénieur - Formation en Alternance
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / | ECTS Coef Note Type de contrdle Type de contrdle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Typed'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve %
GD51 Socle fondamental 5 28 0 32 0 : 60 0 60 6 7
|
UED511 Résolution de systemes linéaires Obligatoire 8 10 | 18 18 2 2 50 Moyenne de 2 évaluations 50 Partiel écrit 100 Partiel écrit
| Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED512  |Probabilités et statistiques Obligatoire 8 10 I 18 18 2 2 50 | Moyenne de 2 évaluations | 50 Partiel écrit 100 |Max (Partiel ses © artiel sess avec
1
UED513 Organisation et gestion de production Obligatoire 12 12 | 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
i
arcours
GD52 P FA1 48 0 52 44 | 144 0 144 12 7
1 5 , , ,
M 1 évaluation et 1 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED521  |Dynamique des systémes Obligatoire 8 12 4 | 24 24 2 2 5o |Movennel f;’)a uation 50 Partiel &crit 100 |Max (Partiel ses @ artielsess avec
']
1 . . .
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED522 Capteurs et actionneurs Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 50 oyenne ( f:)a uation & 50 Partiel écrit 100 ax (Partie Sescc) artiel sesc avec
[]
1
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED523  |Bases de données Obligatoire 8 8 g | 24 24 2 2 5o |Movennel f;’)a uation 50 Partiel &crit 100 |Max (Partiel ses @ artielsess avec
1
UEDS24  |Matériaux Obligatoire 8 8 g | 2 2 2 2 50 M°ye""e(1f:;"”at'°” 2 50 | Ppartiel écrit 100 |V (Partiel Seszcé;’ artiel ses2 avec
|
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED525  |Automatismes Obligatoire 8 8 s | u 24 2 2 5o |Movenne (1 évaluationet2) o Partiel écrit 100 |Vax (Partiel ses2; Partiel ses2 avec
| P) cc)
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED526  |Conception mécanique Obligatoire 8 8 8 : 24 24 2 2 5o |Mevennel fpv)a uatonetel - 5o Partiel &crit 100 |V (Partiel ses © artiel sessavec
3 opti
GD53 Profil EATI/GM/ISI 1 Oik'f;?: au 46 0 46 52 : 144 0 144 6 7
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED531  |Résistance des matériaux Optionnel 8 8 8 : 24 24 2 2 5o |Movennel f;)a uationetzl g Partiel écrit 100 |Vax(Partie Sescé) artiel ses2 avec
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED532 Signaux et systéemes Optionnel 8 8 8 : 24 24 2 2 50 oyenne ( ::)a uation & 50 Partiel écrit 100 ax (Partie Sescc) artiel ses avec
| M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED533 Commande numérique et contrdle Optionnel 8 8 8 | 24 24 2 2 50 ovenne ( f;)a uation et 50 Partiel écrit 100 ax (Partie sescé) artiel ses2 avec
| - - - ——
UEDS34  |Réseaux Optionnel 8 8 8 | 2 2 2 2 50 M°ye""e(1f:;"”at'°” €2 50 | Ppartiel écrit 100 |V (Partiel SeSZC&)P artiel ses2 avec
i - 4 , ,
1 2 2; 2
UED535  |Conception et fabrication Optionnel 8 8 8 | 24 24 2 2 50 |Mevennel f:)""”a“m &2 5 Partiel écrit 100 |V (Partiel Sescé)P artiel ses2 avec
1
1 . . .
M 1 évaluation et 3 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED536  |Systémes d'exploitation Optionnel 6 6 12 | 24 24 2 2 5o |Mevennel T"F‘,’;' uation € 50 Partiel écrit 100 |Vax (Partiel ses © artiel sess avec
[]
1
GT51 Formation transversale et linguistique 5 0 0 18 o | 18 0 18 2
[]
1
M 2 écrits et 2
UETS511  |Anglais 5 Obligatoire 18 | 18 18 2 2 100 Oyennjr(auj)c rtse 100 Ecrit
1
GO51 Renforcement 8 0 16 o | 24 0 24 2
1
UEO511 Remise a niveau : mathématiques Obligatoire 4 8 | 12 12 1 1 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
|
UEO512 Remise a niveau : technologies Obligatoire 4 8 : 12 12 1 1 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
Total heures maquette 130 0 164 96 ! 390 0 390 28 28
Total volume horaire étudiant 108 0 142 68 | 318 0 318



Direction de I'Offre de Formation
Réglementation et pilotage opérationnel

L
CRVIY | ymversite

Autres

Type d'épreuve

Z:\PRPO\MCC - Maquettes\Contrat 2020-2025\2022 2023\ST\UEVE\Licence SPAMMCC_22_23_L_SPI_CFVU120522



Direction de I'Offre de Formation

ACCREDITATION 2020 - 2025 Réglementation et pilotage opérationnel

MAQUETTE ET MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Année universitaire 2022 / 2023

K. 4 -.
SEYEY [umrarsits

Adopté par le conseil de composante le :
Adopté par la CFVU en date du : 12/05/2022 Licence 3éme année - Semestre 6
Intitulé de la mention : Sciences Pour I'Ingénieur
Régime d'inscription (FI - FA - FC) : FA-FC Intitulé du parcours type : Sciences Pour I'Ingénieur - Formation en Alternance
Volumes horaires Modalités de contrdle des connaissances
Présentiel Distanciel lére session 2nde chance
Code Intitulé Obligatoire / | ECTS Coef Note Type de contréle Type de contrdle
optionnel | Total plancher
™M Cours et ™ ™ | Total Nbre horaire Contrdle continu Examen terminal Autres 2nde session
TD intégrés | présentiel d'heures
: % Type d'épreuve % |Type d'épreuve| % Type d'épreuve % Type d'épreuve %
|
UE Certification en langue anglaise obligatoire |
i
GD61 Parcours FA 2 22 0 22 28 | 72 0 72 6 7
1 - , , —
UED611  |Fabrication mécanique Obligatoire 8 8 8 | 24 24 2 2 5o | Mevenne “Te:)""“a“"“ ®2 1 50 | Partiel écrit 100 | M ‘Pa”"jj:jzc'c;’ artiel ses2
1
1
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED612  |Asservissements Obligatoire 8 8 g 1 24 24 2 2 50 oyenne ( f;’)‘" uation € 50 Partiel crit 100 ax (Par 'Z\f:: @ artietses
1
L) . . . . .
UED613  |Macros VBA Obligatoire 6 6 21l 2 24 2 2 5o | Mevenne “f:f'“at"’” 3 5 Partiel écrit 100 | M (Part"jvs:;i’c; artiel ses2
1
4 options a 1
GD62 Profil EATI/GM/ISI 2 ‘::P:oix Y 60 0 68 64 | 192 0 192 8 7
|
UED621 Mécanique des milieux déformables Optionnel 10 14 | 24 24 2 2 100 Partiel écrit 100 Partiel écrit
|
UED622 Informatique Industrielle Optionnel 6 6 12 : 24 24 2 2 50 Moyenne (1Te';/)a|uat|on ets 50 Partiel écrit 100 Max (Partu;lvs:Cszcé)Pamel ses2
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED623  [Vibrations linéaires Optionnel 8 8 s | 2 24 2 2 50 oyenne (1 évaluation et 50 Partiel écrit 100 ax (Partiel ses2; Partiel ses
| TP) avec CC)
UED624  [Traitement du signal Optionnel 8 8 8 : 24 2 2 2 5o | Mevenne “:;’f'“a“"“ ®2 | 50 | Partiel écrit 100 | M ‘Part"jj:cszcé;’ artiel ses2
M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED625  |Eléments finis 1 Optionnel 8 8 8 : 24 24 2 2 50 oyenne ( f;’;" uation et 50 Partiel écrit 100 ax{ a"'z\f:cscé) artiel ses
I - - - —
UED626  |Fonctions électroniques Optionnel 8 8 g | 24 2 2 2 5o | Mevenne “:;’f'“a“"“ €21 50 | Partiel écrit 100 | M ‘Part"jj:cszc’cf artiel ses2
I M 1 évaluation et 2 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED627  |Eléments finis 2 Optionnel 6 10 g | 2 24 2 2 50 oyenne ( f;’;" uation et 50 Partiel écrit 100 ax{ a"'z\f:cscé) artiel ses
1 — , ,
M 1 évaluation et 3 Max (Partiel ses2 ; Partiel ses2
UED628 Programmation orientée objet Optionnel 6 6 12 | 24 24 2 2 50 oyenne ( :;/)a uation € 50 Partiel écrit 100 ax (Par IZVS:CSCC) artietses
]
1
GD63 Application en entreprise 0 0 0 o | 0 0 0 14 7
']
1
UED631 Savoir-étre en entreprise Obligatoire | 0 0 3 3 100 Note du tuteur Pas de seconde session
1
T
UED632 Savoir-faire en entreprise Obligatoire | 0 0 3 3 100 Note du tuteur Pas de seconde session
1
UED633 Soutenance Obligatoire : 0 0 4 4 100 Oral 100 Oral
UED634 Rapport Obligatoire : 0 0 4 4 100 Rapport 100 Rapport
GT61 Formation transversale et linguistique 6 0 0 18 0 : 18 0 18 2
UET611 Anglais 6 Obligatoire 18 : 18 18 2 2 100 | Moyenne (2 écrits et 2 oraux) 100 Ecrit
GO61 Métier de I'ingénieur 6 0 10 0 : 16 0 16 2
UEO611 Gestion de projet Obligatoire 6 10 I 16 16 2 2 100 Moyenne de 2 évaluations 100 Partiel écrit
Total heures maquette 88 0 118 92 298 0 298 32 32
Total volume horaire étudiant 60 0 82 60 202 0 202
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